
分類： 精密機器・半導体 株式会社 ユニティクス 更新日：2019年7月

納入先 システム・工事名称 システム構成 開発環境 構築期間

1 某半導体メーカー　九州地区某所　（某エンジニアリング会社経由） ウエハ製造工程検査システム PLC（三菱）、FL-NET、Windows-XP VisualC＃ 2006年2月～（7ヶ月間）

2 某半導体メーカー　九州地区某所　（某エンジニアリング会社経由） ウエハ製造工程検査システム PLC（三菱）、FL-NET、Windows-XP VisualC＃ 2006年6月～（2ヶ月間）

3 某半導体メーカー　九州地区某所　（某計装メーカー経由） 監視制御システム構築 メーカー製DCS ラダープログラム、InTouch 2006年9月～（5ヶ月間）

4 某精密機器メーカー　（某エンジニアリング会社経由） ウエハ製造工程検査システム PLC（三菱）、Windows-XP VisualC＃ 2007年4月～（9ヶ月間）

5 某半導体メーカー　九州地区某所　（某エンジニアリング会社経由） めっき濃度測定システム構築 自社製制御装置 ラダープログラム 2007年12月～（2ヶ月間）

6 某液晶画面工場　（某研究所経由） 液晶ライン照合システム PLC（三菱）、Windows-XP ラダープログラム 2008年9月～（2ヶ月間）

7 某半導体メーカー　九州地区某所　（某計装メーカー経由） 無線バーコードリーダシステム　ソフトウェア設計 無線バーコード端末（KEYENCE)、PLC（三菱） スクリプト言語、ラダープログラム 2010年6月～（1ヶ月間）

8 某大手精密機器メーカー（某ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ会社経由）  製造ライン自動化システム PLC（三菱） ラダープログラム 2008年9月～（4ヶ月間）

9 某半導体メーカー（某計装メーカー経由） 幸田サイト メーカー製DCS -- 2012年9月～（2ヶ月間）

◆納入実績リスト（11）


